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MEMORTA DESCRIFTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE TNVENCION EN BSPANA
POR: “METODO PARA PRODUCIR CIRCUITOS DE PELICULA FINAY, A NOMBRE

DE STANDARD ELECTRTICA, SeA., CON DOMICILIO EN MADRID, CALLE DR
RAMIREZ DE FRADO Ne, 5

El invento se refiere a un método mejorado para producir
oirouitos en los que una oapas fina de material conduotor adeouvado es—
t4 depositada en una base aislante segfin un esquema determinado, for-
mendo conduotores eléotricos y elementos de oirocuito.

El materisl para la ocapa conductora de estos circuitos
de pelfoula fina oconsiste principalmente en metales que pueden oxi~
darse ficilmente en la superficie. Estos metales son, por ejemplo,
el t4ntalo y el aluminio asf como otros de los llamados metales "ti-
po v8lvula". La oxidacidén de la superfioie presenta la ventaja de
que pueden producirse los elementos eléotricos en la base en forms
sencilla. Por ejemplo, se utiliza la capa de 6xido de la superficie
como dieldoctrico de condensadores, y también se pueden equilibrar
resistencias elboiiicas mo~ oxidacién parcial en la que por lo tanto
una parte de la capa resistiva se convierte en un aislante.

El dnvento sc relier- nrincipalmenta - un método para
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producir circuitos de pelfcula fina que tengan téntslo como material
oconductore. La base puede ser una placa de cerdmiea o vidrio o cual—-
quier otro material aislante adecusdos

Despuds de que se ha aplicado un dibujo adecuzdo de ma=
terial conduotor, a una base aislantej de acuerdo con un método cono-
cido como por ejemplo el de evaporaoién o pulverizacidén catbdica con
grabacién postorior, si asi se reguiere, ss aplica una capa de 6xido
a Gicho material conductor para eguilibrar la rosistencia formsda en
dicho material o para formar el dieléotrico para 6ondensadores: La og
pa de 6xido se forma convenoionalmente por oxidacifn anddica en un

electrolito adecuados. Por lo tanic la base aislante debe sumergirse

. oon la capa en el eleotrolito de forma que se haga una oapa de Sxido

en los puntos deseados y, por otra partey, por lo menos tiene que ha—
oerse una conexibén elSotriea en la oapa oonductora. Por lo tanto debe
evitarse que (las oconexiones a o) terminales de la capa conduotors
hagen contacto con el eleotrolito. Ademfs debe culdarse que todas las-
partes de los circuitos que tienen que oxidarae estén oonaciadas
e¢léotricamente con la linea de alimentaociln. Para esto se necesita
frecuentemente hacer oxidacién anbdloa variss veoes splicando siempre
los terminales en otras partes del ocirculio ya que las pertes indiviw
duales del cirouito no est4n interoonectadas eléotricamente.

El presente invento evita los inconvenientes que acaban
de especificarse y permite hacer la oxidacién electrolitica ds los
oircuitos de pelfcula fina esencialmente mfs ripidamente.

El invento estd caraoterizado porque en uns base aislante
oomfin hay por lo menos dos circuitos de pelfcula fina que tienen que
sufrir le oxidacibn eleotrolftica y porque entre los oircuitos de pew
1lfoula fina individuales, hay dispuestos oconductores adicionales de
interoonexién de forma que todas las partes que tienen que oxidarse
en cada cirouito estén nonectadas elSotmicamente oon puntos de contag
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to previstos en un borde de la base y porque la base estéd separads
en dos partes, cada una de las ouales contiene un circuito de pelf-
oula Linae

El invento y otras daraoteristicas ventajosas de cons-
truccién del invento se expliocan detalladamonte oon ayuda de los di-
bujos que se acompaﬁan;

La figura 1 representa un circuito de pelfcula fina,
consistente, por ejemplo en un dibujo de téntalo y con el que se han
formado cuatro circuitos iguales en una bsse comin.

Lg figura 2 ropresente una base en la que se_han dig-
puesto otros dos cirocuitos de pelicula fina. -

En la figura 1, se ha aplicado una forma de cintas y su-
perficies de tdntalo a la base aislante { que puede ser, por ejemplo
una placa de vidrio. Este esquema congiste, en conductores en forma
do lineas, regletas o partes que sirven como piezas de coniacto y re—
sistencias, representadas como rectingulos 3 en la figurae. Sin em-
bargo, estas resistencias no consisten en una superficie rectangular
de téntalo sino en un laberinto mis o menos estrecho de té&ntalo cuya
anchura y longitud determinan la resistencia que tiene que formarse.
En los puntos de contacto 2, se han previsto los conductores del
cirouito de pelicula fina u otros elementos oonectados al cirocuito.
Cuando ss produce la capa oxidada, los puntos de contacto se cubren
adecuadamente, por ejemplo oon un barniz o una laca.

La base aislante 1 se separa, después de la oxidaocién
electrolitica a lo largo de las lineas de puntos T, de forma que se
obtienen las partes I & V de las que cada una de las partes I a IV
contienen cirouitos de pelfoula fina.

Para conectar todas las partes al circuito exterior du-
rante la oxidacidn anddioca, e han previsto oondustores de oonexién

adicionales 4, de acuerdo oon el invento que conectan, por una parte
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los cirouitos de pelfcula fina individuales y por obra parte, conec—
4an dichos circuitog de pelfcula £ina a puntos de contacto adiciona~
les 5ay 5b y 50 previstos en el borde superior de la placa eislante.

Durante la oxidacién anédica de los cirouitos de psliou~

_ la fina de acuerdo oon la Pigura 1, los dos terminales 5a ¥y 5o estén

interconectados. Para observer la formacifn de la ocapa de Sxido y
para interrumpir la oxidacién ouando se hays conseguido la resisten—
cia requerida, se mide la resistenoia durante la oxidacién entre los
terminales 5a y 5¢, por una parte, y el terminal 5b por otra parte.
Las resistencias de loe oircuitos de pelficula fina I y II, sirven
como resistencias de medida de forma que siempre estén tres resis—
tenoias conectadss en serie y ambas conexiones serie se conmutan en
paralelo. Bs adeocuado disponer ios conduotores de conexifn adicions~
les de tal forma que la oxidacifn pueda observarse en la superficie
total de la placa aislante.

Durante la oxidaocifén anbdioca, la plaoa se sumerge en el
electrolito de formas que solamente los puntos de contacto adiciona~-
les 5a, 5b y 50 queden por encima del nivel del electrolito. Este
nivel est4 representado por 6 en la figura f.

Despuds de que se hs separado la placa base a lo largo
de las lfneas de puntos 7 se separan también los conductores de co=
nexién adicionales. La tira superior ¥ se corta también, porque sflo
sirv@ para sujetar las conexiones para la oxidacibn anbdiocae

Los conductores de conexién adicionales y los puntos de
oontacto adecuados son del mismo material que los ocirouitos de peli-~
cula fina, por ejemplo de t4ntalo y se forman cuando se produce el
esquema de oirouito.

Asf es posible hacer varios cirouitos de pelfouls fing
en ung sola base ocombr =™~ ;an anbdios y para observar la
formacién de la oapa de &ridn midiende “solamantaung meeistencia de
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La figura 2 representa oira construccidn de circuito de

pelfcula fina segin el método de acuerdo con el inventos Se han dis-
puesto dos circuitos de pelfoula fina I y IT en una base oomln 1.
Algunos puntos de contacto 2 dispuestos en serie en el centro estén
interconectados & través de conductores de conexién adicionales a
través de la linea de separacifn Ts Bsto permite oxidar todss las re—
sistencias 3 de ambos circuitos de pelicula fina simulténeamente. La
medida se hace entre los puntos de contacto adicionales 5a y 5b ¥y
las resistencias de ambos circuitos, indioadas sombreadas, se usan
como resigtencias de medida.

Bl nivel de fluido esté marcado de nuevo con 6 y los con—

" taotos adicionales 5a y 5b se han quitado, despuds de la formacibn,

separando las tires superiores III. Los oonductores adicionales y
los puntos adicionales des sontacto pueden consistir también de otro
material distinto del de los oirouitos de pelioculs fina, por ejemplo
plata u oros

Bste invento corresponde & una solicitud de patente for-
mulada en Alemania el {1 de Abril de 1966 sefialada con el n® St 25.195
¥y se acoge por lo tanto a los beneficios gue otorgan los convenios
internacionales vigentess
I N o B L R el Rt I N

Los puntos de invenoidn propis y nueva que se presentan
para que sean objeto de esta patente de veinte allos son los siguien—
test

1 = Un método para producir cirocuitos de peliculs fina
on los que se produce una capa de material oxidable en una base de
material aislanto de acuerdo con un esquema y toda la superficie, ©
parte de la superficie, se oxida enbdicamente en un electrolito, ca~

racterizado en 4éste porgus en una base comin se han dispuesto por lo
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menos dos circuitos de pelfcula fina, que tienen que sufrir oxida-
eibn elec‘broli't;ioa, ¥ porque se han dispuesto conductores de cone=
xién adicionales entre los circuitos de pelfcula fina individuales
de formas que todas las partes de cada cirouito que tienen que oxi~
darse estén conectadas eléctriocamente con puntos de contacto dis—
puestos en un borde de la base y porque esta base se separa después
en dos partes cads una de las ouales contiene un circuito de pelfou-
la finas

2 ~ Un método como el del punto { caracterizado en éste
porque los conductorss adicionales de oonexidn estin dispuestos de

tal forma que partes de uno o varios cirouitos de pelioula fina esw

$8n conectados a un circuito que termina en dos puntos de contacto

‘en el borde de la base, y porque la resistenociz de dicho oircuito se

mide durante la oxidacidn slectroliticae

3 = Un método como el de los puntos 1 y 2 caraoterizado
en éste porque se han previsto puntos adicionales de contacto en el
borde de la bage, coneotados com los oirouitos de pelfcula f£ing por
oonductoreé de conexibén adicionales que ostén separados de la base
junto con una parte de &1 despuds de la oxidacifn anbdicae

~4 - Un método oomo el de los puntos 1 a 3, ocaracterizado
en éste porque los conductores adicionales de conexidn y eventual-
mente los puntos de contacto adicionales estén hechos del mismo ma-
torial que los circuitos de pelfculs finae

5 = Un método ocomo el de los puntos 1 a 3 caraoterizado
en &ste porque los conductorss adicionsles de oonexién y eventual-
mente los puntos de contacto adicionales estén hechos de un material
que tiene una conductividad superior a la de los cirouitos de peli-
cula £inas

6 ~ Un método para producir oircuitos de pelfouls finae

Tal y como se describe.en la memorie que anteceds, re-
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presentado en los dibujos que se acompaBan y a los fines especifica-
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